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精密加工定位用之快速測距技術
光梳藉由其時域上超短脈衝與頻域上多波長等特性，可應用於次微米至奈米等級的精密測距。工業技術研究院量測技術發展中心之電光計量研究室自組小型化之雙70 MHz非穩頻超短脈衝光纖雷射，以非同步取樣技術，約80秒之軟體運算時間完成靜態測距，其不確定度達0.4 (m，非模棱(non-ambiguity)距離2.1公尺。而藉由信號縮時處理與未來之非線性取樣技術，可使軟體運算時間減為<1 秒，適合作為精密加工用之快速測距。[image: image1.png]
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